
TRIBOLOGICKÉ LABORATÓRIUM 

na oddelení Konštrukčnej keramiky    

Laboratórium sa zaoberá testovaním a vyhodnocovaním 
trecích vlastností a opotrebenia materiálov. 
 
Vybavenie: 
Vysoko-teplotný Tribometer od CSM Instruments  
Metóda merania: Pin-on-disc; 

Meranie s použitím maziva, alebo bez; 
Meranie na vzduchu, alebo v ochrannej atmosfére 

 

 

 

Technická špecifikácia:  
• Gulôčka: s priemerom 6 mm  
• Oceľ, ťažké kovy, Al2O3, Si3N4, ZrO2 
• Statické zaťaženie: 0.1 – 10 N 
• Maximálne zaťaženie: 10 N 
• Teplota: do 800 °C (do 1000 °C s prídavnou pecou), 

± 3°C 
• Rotácia:  

o Stupeň: 0,3 – 500 rpm 
o Max. priemer: 30 mm 
o Max. krútiaci moment: 450 mN.m  

• Výstup: koeficien zaťaženia, opotrebenie  
 
Charakteristika profilometra a mikroskopu: 

� Profilometer Mitutoyo SJ-201 
- Drsnosť a profil 
- Výsledok 0.01 µm 

 
Meranie optickým mikroskopom s PC 

 

LABORATÓRIUM TENKÝCH POVLAKOV 

na oddelení Konštrukčnej keramiky 

Laboratórium sa zaoberá výskumom a vývojom tvrdých a 
oteruvzdorných povlakov. 
 
Vybavenie: 
Hybridný PVD/PE CVD systém 
 

 

Technické parametre:  

• Elektrónové delo max. 10 kV/1.2A 
• Magnetrón s priemerom 10 cm a 1kW/ 13,56 MHz 
• Sublimátor   
• Predpätie max. 5 kV/ 3 A 
• Systém napúšťanie plynov  Ar, N2, C2H2, H2 
• Rotačný prípravok Vysoká rýchlosť rastu vrstiev 0.01  

- 10  µm /min 

Aktivity : 

• Príprava povlakov  z nitridov a karbidov 
prechodových kovov 

• Výskum a vývoj nanokompozitných systémov  WC/C 
a CrC/C pripravených pomocou PE CVD z organicko-
kovových  prekurzorov 

TEM + microdiffraction

~500nm

WC coating on high-speed steel 
(FIB prepared sample)

Identification of SAED pattern
(JEMS software)

SAED pattern from the coating
area (marker)

WC0.82

Mikrodifrakcia tenkých povlakov 
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